
 

 

Excel Precision의 1100B 레이저 캘리브레이션 시스템은 초정밀 검교정을

필요로 하는 분야에 아주 정밀하고 가격절감을 할 수 있는 장치입니다. 

1100B 캘리브레이션 시스템은 동시에 6 자유도를 측정할 수 있도록 고안되

어 있습니다. 본 장치는 인터페로메터와 센서를 이용하여 선형변위, 수평선

형성, 수직선형성, 편요각(yaw), 횡전(roll)이 동시에 측정가능합니다. 또한

이중경로를 이용해 피치(pitch) 값을 산출합니다. 이와 더불어, 편평도와 변

위속도, 진동까지도 측정 가능합니다. 

 

1100B 캘리브레이션 시스템은 기계장치나 CMM 또는 CNC 기계류 등 정밀

한 측정이 요구되는 분야에 빠르고 정확한 데이터를 최소의 비용으로 가능하

도록 구성되어 있습니다. 본 시스템은 2개의 부분으로 구성되어있어서 기존

의 캘리브레이션 시스템에 비해 설치 시간을 극적으로 단축시켰으며, 또한

고정밀 검교정을 저비용으로 가능하도록 하였습니다. 

 

오늘날 기계장치 사용자에게 ISO9000, TQM과 같은 고정밀도가 요구되는

등 제품의 신뢰성을 높이는 것이 요구되어 지고 있습니다. 따라서 기계장치

의 정밀성을 확인하는 것이 보다 중요한 이슈가 되었습니다. 그러나 기존의

캘리브레이션 장치는 느린 데이터 산출, 설치의 어려움, 한번의 설치로 1가

지 이상의 파라메타를 측정 할 수 없는 등과 같은 어려움이 있었습니다.  

기존의 레이저 캘리브레이션 시스템 중 6 자유도를 측정할 수 있는 시스템

들은 가격이 매우 높고, 다른 파라메터를 측정하기 위해 광학부품을 교환하

여 새로이 정렬 해야 하는데 정밀한 정렬을 하기 매우 어렵기 때문에 실험에

소요되는 시간이 과도하게 요구되었습니다. 

¾ 5 DOF 동시 측정 

¾ 2중 경로를 통한 피치 측정 

¾ 단 2개의 부품으로 구성 

¾ 컴퓨터를 통한 데이터 산출 

¾ 파장 변환 가능 

¾ 쉬운 사용법 

¾ 단시간 설치 

¾ PC를 활용한 편리한 사용 

¾ 정밀성의 항상성 

¾ 저비용 고효율 

응용분야 

¾ 기계장치의 검교정 

¾ CNC & CMM 검교정 

¾ 선형 변위 측정 

¾ 수평 선형성 

¾ 수직 선형성 

¾ 속도 측정 

¾ 상하 진동 측정(Pitch) 

¾ 좌우 진동 측정(Yaw) 

¾ 횡전율 측정 (Roll) 

기타 응용 분야 

¾ 편평도 측정 

¾ 평행성 측정 

¾ 정방성 측정(Squarness) 

 



본 장비는 CNC 장치의 6가지 정밀도를 측정할 수 있습니다 : 선반의 선형 변위, 흔들림(pitch, yaw, roll) 그리

고 수평, 수직 선형성 등 

 

Easy to Use. 1100B 시스템은 설치나 검교정에 대하여 전문가로

부터 특별한 교육이 필요하지 않습니다. 단시간 내에 모든 사용법

을 쉽게 습득 할 수 있습니다. 

Excel Precision 1100B은 아래의 그림과 

같은 구성으로 이루어져 있으며, 기계장치 

사용자나 CMM 사용자, CNC 기계 생산자

들에게 사용하기 쉽고, 정확한 검교정이 가

능한 시스템입니다. 

5 DOF 동시 측정. 선형 변위, 피치(pitch), 요(yaw), 회전(roll), 수

평 선형성, 수직 선형성이 단 한번의 설치로 모두 측정 가능하기

때문에, 설치에 소요되는 시간을 80%이상 단축시킬 수 있습니다. 

정밀도의 향상. 모든 요소를 단번에 측정해 낼 수 있기 때문에, 정

밀도를 향상 시킬 수 있습니다. 

2개의 구성품. 일체형 구조를 채택하여, 불필요한 여러 가지 구성

품을 구비해야 하는 불편함이 해소되었습니다. 따라서 여러가지 구

성을 갖추어야 하는 기존의 장치에 비해 비용절감의 효과를 극대화

하였습니다. 

실시간 결과 산출. 실시간으로 측정 결과를 획득, 도출 결과를 이

용한 시스템 정밀성 관리가 가능해 졌습니다. 

Computer Output. MS windows의 95, 98, 2000, XP 모든 형태에

서 사용 가능합니다. 분석 결과는 NMTBA, VDI, ISO, ASME 

B5.54등 모든 국제 표준에 따르기 때문에 산출된 검교정 결과를

실시간으로 기계장치 검교정에 활용 가능합니다. 

Zeeman 레이저 기술. Excel Precision 시스템은 지만 레이저를 포

함한 신호 수신 처리 기술을 포함하고 있는 가장 정확한 검교정 측

정 시스템입니다. 

파장변환방식. 저희 Excel의 시스템은 weather station과 material 

sensors 그리고 refractometer를 이용하여 환경변화에 따라 파장

수정 정확한 검교정이 가능합니다. 

 

 

 

 

NIST standard. 1100B는 NIST(미표준국)과 국제규격을 따릅니다.

 

1100B는 기존의 레이저 인터페로메터의 레이저 헤드를 업그레이드 할 수 있습니다. 이와 같이, 기업 운영자에게 

최소의 예산으로 구입 및 활용이 가능한 탄력적인 시스템입니다. 1100B는 선형변위, 피치(pitch), 요(yaw), 횡전

(roll), 수평 선형성, 수직 선형성 등을 동시에 측정 가능한 특허 시스템입니다. 또한 단 2가지의 구성으로 모든 

측정이 가능한 유일한 시스템입니다. 1100B는 정방성, 편평도, 평행성도 추가적으로 검출이 가능합니다. 



 

Complete 1100B System 

¾ Laser와 Opto-Electonics 

¾ 표적반사체 및 정렬용도구 

¾ Laser Head 연결용 cable 

¾ 삼각대와 장착용 도구 

¾ 파장 변환용 보드 

¾ 소프트웨어 

¾ 신호처리카드 

¾ 데스크탑 PC / 평면 모니터 

  

소프트웨어 

설치의 용이성, 다양한 변위 동시측정 이외에서, 1100B

는 매우 사용자에게 친숙한 편의 기능이 있습니다. 

Excel은 ASCII data로 쉽게 전환하여, windows이용 노

트북 컴퓨터와 RS-232포트를 통하여 CNC 컨트롤이

가능합니다. 1100B는 검교정을 위해 산출 데이터를 직

접 장입해야 하는 어려움 없이, CNC제작자나 CMM제

작자들이 1100B의 오류 데이터를 직접 활용할 수 있습

니다. 또한 운용소프트웨어는 검교정 과정의 데이터를

보여줌으로써 사용자가 오류의 발생 위치를 실시간으로

확인 할 수 있습니다. 

레이저 헤드 사양 

레이저 파장 632.997134nm (진공) 

진동수 안정성 0.002ppm(1H), 0.02ppm (life-time) 

출력 0.1mW(nominal) each laser beam 

레이저 빔 직경 4.8mm (nominal) 각 레이저 빔 

레이저 빔 간격 32.512 mm (1.28 inches) 

전원 사양 100-240V AC, 50-60 Hz,  

전력 소모량 23 watts (작동중) 

작동 환경 0-40 도 

 0-95% 습도 (응결) 

 

데이터 도시 

 

 

1100B의 운용소프트웨어는 자동으로 검교정 결과를 수

집하여, 사용자에 의한 오차를 예방하였으며, 높은 신뢰

도를 얻어 낼 수 있습니다. 

또한 운용소프트웨어는 온라인을 통하여 기술지원이 가

능하며, 다른 모니터를 통하여 결과를 보여주는 것이

가능하며 이 같은 데이터 수집 화면에는 기존 위치와

표적변위가 도시 됩니다. 한번의 설치로 측정 데이터나

측정 방향이 자동 또는 수동으로 수집될 수 있습니다. 

 

Excel Precision은 이미 기계장치 사용자, 반도체 생산

업체, 하드디스크 생산업체, 미국 표준국 등에 2,000 

시스템 이상이 사용되고 있습니다. 모든 사용자들은 시

스템의 설치와 신뢰도를 향상시키기 위해 본 시스템을

활용 하고 있습니다. Excel은 레이저 인터페로메터에

대한 전문기술과 기계장치 검교정의 정밀성, 그리고 최

선의 고객 기술지원을 하고 있습니다. 



장비 사양: 

기  능 측정범위 정밀도 해상도 

선형 변위 +/-5 meters 0.0005%(보상없이) 10nm 

요(Yaw) 
+/-3600 arc-sec 

+/-5도 (수정없이) 
+/-0.2% (도시값의) 0.1 arc-sec 

피치(Pitch) 
+/-3600 arc-sec 

+/-5도 (수정없이) 
+/-0.2% (도시값의) 0.1 arc-sec 

횡전(Roll) +/-3000 arc-sec +/-3% (도시값의)(+/-0.3%옵션) 0.5 arc-sec 

수평 선형성 +/-500 µm +/-(2µm + 0.5 µm/m) 0.5 µm 

수직 선형성 +/-500 µm +/-(2 µm+0.5 µm/m) 0.5 µm 

진  동 +/-500 µm (각축 동시) +/-(2 µm+0.5 µm/m) 0.5 µm 

데이터 처리 사용자의 측정분야에 의함. 데이터 처리는 최소 10초부터 최대 75초 간격으로 가능 

 

LASER 및 OPTO-ELECTRONICS 모듈 반사체 모듈 (레이저 표적) 

  

For more information, please contact  

www.escoi.com 
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